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Mapaptnua F2/12 tou Miotomointkov Ap.914-4

EITIIXHMO ITEAIO EOAPMOI'HX g AIAIIIXTEYXHX

TOL
Epyactnpiov Arakpifacenv Aeapevov
me
ITETPOTEK A.E.
AVTIK’ElHSVO Teploy A}eupu hevn '
Awkpifwong/ WEmmEe ofefondtnTa péTpnong [Mapatnproeig
IMapapetpot (k=2)*
Metpnrioeig 6ykov
Ytabepég SeSapevéc: [1 éwg 10] m? 0,10 % Oykopetpikn peBodog pe xpron peTpnT
- OptldvTieg KLAVOPIKEG : ; . OYKOUL oVpPVX pe To ISO 4269: 2001.
- KéKBETE'C KUAlVfSPlKéC (10 €06 50] m 0,07 % Méoo Sokpifwong: vepo Sikthov
- OpBoywvieg péyoton (50 £eg 100] m? 0,05 % 08peLOTG.
vyoug 3,5 m H Swakol , .
; pifwon ekteAettal emtomnov.
(100 sI(;lasc 200] 0,04 %
Butiogdpa oxnpata Oykopetpikn péBodog pe xpriomn petpnt
[1 ég 10] m® 0,10 % pONG CUHPQVX HE:
- ISO 4269: 2001
- OIML R 80-2: 2017 - Annex B
Méoo Sakpifwong: Nepo diktoov
(10 éwg 50] m* 0,07 % H8pevonc.
H Sokpifwon exteAeiton emtonov.
MeTaAMKG OYKOHETPIKA Oyxopetpikn péBodog e xprion
Soyeia TOTOL “to OYKOHETPIK@V Soxeinv oOHPGVA e TV
contain” 201 éw¢ 5001 0,05 % odnyia EURAMET cg-21, v.2.0: 2020
Méoo Sakpifwong: vepo Siktdov
0V8peLOTG.

* Omnov n Stevpopévn afefaidmta (ue mbavotnta k&Avyng 957) cuvodeletal amo v avtioToiyn Hovada HETPRaTG,
glvat amoAvTn, ved O1Tou Gev OUVOSEVETA QIO HOVESW, EIVATL OXETIK).

H petpnuikn Ikavomrta Awakpifwong- Calibration & Measurement Capability (CMC), neptAaufBavet o HETPOLUEVO
péyehog, 10 VP0G LPETPNONG KAl EKPPALEL ™ HIKPOTEPN afefaidtnta pétpnong mov pmopel va emtevyBel kata v
Sidpkela piag Srakpifwong.

AtebBuvon povipwy eyKaTaotaoewy epyaotnpiov: Zeppov 15-17, 10441 AbGnva.

E&ovatodotnpévol vnevBuvot vroyparc: A. Mataykag, M. KvprakonovAog.

To mapov Iedio Aamiotevong avTikaBloTd To avtioTol o TPONyoUHEVO pEe nEepopnvia 21.11.2022.
To IMotonomntikd Awamiotevong pe Ap. 914-4, katd EAOT EN ISO/IEC 17025:2017, 1oy0et péxpt tig 12.05.2027.

YeA. 1 amo 2 Mapapmpa F2/12 touv IMotonouikov E.XY.A. Ap 914-4 03.04.2025




AfBrva, 03.04.2025

Kawvotavtivouv EvdyyeAdog AtOoToAOG
AlevBovav Zoppoviog tov E.XY.A.

YeA. 2 amo 2 Mapapmpa F2/12 touv IMotonouikov E.XY.A. Ap 914-4 03.04.2025



	Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
	Η μετρητική Ικανότητα Διακρίβωσης- Calibration & Measurement Capability (CMC), περιλαμβάνει το μετρούμενο μέγεθος, το εύρος μέτρησης και εκφράζει τη μικρότερη αβεβαιότητα μέτρησης που μπορεί να επιτευχθεί κατά την διάρκεια μίας διακρίβωσης.
	Διεύθυνση μονίμων εγκαταστάσεων εργαστηρίου: Σερρών 15-17, 10441 Αθήνα.
	Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Α. Ματάγκας, Μ. Κυριακόπουλος.
	Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 914-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 12.05.2027.
	Αθήνα, 03.04.2025

